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IH Kosten Abschitzung AKIDA logi.cals

Die Kosten flr die Instandhaltung der Industrieanlagen in
Deutschland summieren sich auf mehr als

150 Mrd. Euro Abschatzung fir die AKIDA 2006

/0 Y% werden fir Reparaturen aufgewendet

Nicht eingerechnet - Kosten flr

Qualitatsméangel

ungeplante Maschinenstillstande
Lieferunfahigkeit

sowie Imageverluste
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Losung Condition Monitoring |°g'°°|5

Condition Monitoring
Erfassung von Beobachtung von
Betriebszustédnden Veranderungen =
(Symptome) Trendverfolgung

Fakten:

- Condition Monitoring unterstitzt bei der rechtzeitigen
Problemerkennung an Anlagen die IH Mannschaft

- Condition Monitoring tragt damit zur Verbesserung der
Produktivitat bei

- Condition Monitoring senkt Kosten




Maschinendiagnose Iog':ci?cl,f

Maschinendiagnose =

Erfassung von kritischen

Betriebszustanden
(Symptome)

eines Betriebsmittels
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all the more power

Zustandsorientierte Instandhaltung

MafBnahmen abhangig
vom Zustand

Vorteile Nachteile
- Friherkennung von Problemen -Investitionskosten
- Planbarer Stillstand -Ausgebildetes Personal ist notwendig

- Ausnutzung der Abnutzungsreserve
- Hohe Betriebssicherheit
- Vermeidung von Folgeschaden

- Reduktion der Instandhaltungskosten
o %

—




Abgrenzung des Begriffes Condition Monitoring |Og'i.CC)|$®

Prozessdatenerfassung h Condition Monitoring

Aufgabe Prozessdatenerfassung:
Unterstitzung des laufenden Prozesses — Produktion

I Enge Vernetzung

Aufgabe Condition Monitoring:

Unterstlitzung der Instandhaltung — des
Instandhaltungsprozesses
Frihwarnsystem zur Sicherung des
Produktionsprozesses

Tool zur Optimierung der IH Prozesse

Tool zur Optimierung der Kosten @ m




Losung Integrated Condition Monitoring logiszg]g

Aktueller Status:

- viele vorhandene Messdaten/Prozessdaten werden nicht
fir Condition Monitoring genutzt

- CM Systeme sind teilweise sehr komplex
- CM Systeme werden oft als ,Insellosung” betrieben

Korrelationen zu ProzessgréBen und/oder weiteren CM
Parametern kdnnen oft nur mit viel Aufwand betrieben
werden




Losung Condition Monitoring logi.cals’

the more power

Jedoch:

- Condition Monitoring wird selten in der Planungsphase
berlcksichtigt

- die Anforderungen an die Instandhaltung werden oft nicht
ausreichend berlcksichtigt

DESIGN
MASCHINEN-
PLANUNG >
HERSTELLER =9
ERSTELLUNG <
BESCHAFFUNG - (2')
NUTZUNG 8 o
Instandhaltung . = 9
BETREIBER S
CONDITION 38
MONITORING ) =




Condition Monitoring meets Automation logi.ce cals

all the hower

Integration von CM in die Automatisierung

Know How Know How
im Bereich Condition im Bereich
Monitoring Automatisierung

: Steuern und Regeln Steuern und Regln @

Beobachten Beobachten

@g’é

Beobachten Beobachten




Verbindung Automation nglr@QISée

all the more power

Automation Instand- Integriertes
haltung CM
CM
System

mations &
Maintenance
Software




Datenfluss von Sensor = VISU |°g| cals’' s %

a1l the more power Messfeld

Condition Monitoring

Kompetenz in
Vibration
Temperatur
Druck Verarbeitung, Kennwertbildung Visualisierung
Normierung
Durchfluss
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Anforderungen an ein CM System o Messfeld

+ hochste Anforderungen an
— Sensorik
— Messdatenerfassung & Weiterleitung
— Automatische Messdatenverarbeitung (Analyse, Diagnose)

+  Anlagenkenntnisse



ogicals s

Messfeld

Kompetenz in
Condition Monitoring

Herausforderung

- Die Herausforderungen dieser Strategie sind zu sehen in:
— der Suche nach geeigneten Messstellen und Sensoren

— dem Finden aussagekraftiger Parameter (ZustandsgroBen) fir
die Schadigung der interessierenden Komponenten

— der gezielten Anwendung von Signalanalyse und
Mustererkennung

— sowie der enormen Datenflut

- ,Was muss wann, wo, wie und womit Uberwacht werden?“
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Spindeluberwachung

all the more power |(ﬂMes‘SfEkJI
\
@ ’ «Temperatur Lager A-Seite
*Temperatur Lager B-Seite
*Vibration Lager A-Seite
*Vibration Lager B-Seite

@ « Riicklauftemperatur Ol

_ «Temperatur Lager A-Seite

*Temperatur Lager B-Seite
Vibration Lager A-Seite
Vibration Lager B-Seite




logicals L

Loop fur Spindeluberwachung I Messfeld
Sensorauswahl > |O-Modul
Temp (PT100, TC) . AlLAO,DI,DO,PT100,TC |—
Schwingung \ Transmitter /
0-10V
4-20mA
Bussystem SPS (PLC) Visualisierung
direkt, Profibus, —
Modbus, Profinet,
Ethercat




IogICOIS® & Messfeld

all the more power
Kompetenz in
Condition Monitoring

Loop fur Spindeluberwachung

|O-Modul
AlLAO,DI.DO,PT100,TC | —

Sensorauswabhl Transmitter

Temp (PT100,TC) | 4-20mA
Schwingung

Nt 1
=\

-

ETHERCAT

Bussystem

direkt, Profibus,
Modbus, Profinet,

Ethercat

Visualisierung




lo gl cals %
all the more power & Mes]SfEId
Kompetenz in
Condition Monitoring

Konfiguration mittels

Verdrahtung
Sensor, Transmitter,
Module, Bussystem
Hardwarekonfig
(HW-Config) %
Programm
AWL, KOP, ST, FUP

Visualisierung




Spindeluberwachung

cals’

lo gl &
all the more power

Messfeld

Kompetenz in
Condition Monitoring
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Uberwachung Werkzeugspindeliogicals L

Visualisierung mit logi.VIS ll he more power gMwess:neld
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CMA:Loop fur Spindeliberwachung |Ogl enoere . Messfeld

Condition Monitorin, g

Sensorauswabhl

Temp (PT100, TC)
Schwingung

[ Aﬁ:ﬂhﬂmﬂ’ b
e e LW

ETHERCAT

Bussystem
direkt, Profibus,
Modbus, Profinet,
Ethercat

|O-Modul

AlLAO,DI,DO,PT100,TC —|—
Oversampling Klemme

Visualisierung
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Messfeld

Kompetenz in
Condition Monitoring

CMA: Spindeluberwachung

all the more power
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ONLINE
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http://localhost/logi.VIS/Visualize.html
ol |||| w J‘
Pt ﬁ | W ”" l“
| il M | ﬂ | 'MWU “




Vielen Dank fiir Ihre Aufmerksamkaeit! |°gi-°°|§f

all the more p

Weitere Informationen zu unseren
neuen Produkten finden Sie unter:

www.logicals.com
www.messfeld.com

Oder sie besuchen uns bei der EasyFairs
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